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수열합성법에 의한 CeO2 나노입자의 제조 
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CeO2 입자는 높은 이온전도성과 기계적 성질로 인하여 고체산화물연료전지의 전해질, 센서, 고온 산

소투과막의 재료 뿐 아니라 반도체 공정의 평탄화를 위한 연마입자로도 이용되고 있다. 일반적으로 이

용되는 CeO2 입자의 제조법으로는 침전법, 졸겔법, 초임계법, 수열합성법 등이 있으나, 본 연구에서는 

비교적 낮은 온도에서 결정성 입자의 제조가 가능한 수열합성법을 이용하여 CeO2 입자를 제조하였

다. 수열합성법은 일반적 액상법으로 제조시 결정화를 이루기 위해 필요한 하소의 과정과 이에 수반되

는 분쇄의 과정을 생략할 수 있어 경제적이다. 또한 알콕사이드 같은 가격이 높은 물질에 비해 산화물, 

수산화물, 염화물, 질산염과 같은 값이 비교적 저렴한 물질을 전구체로써 사용한다는 것에 큰 장점이 

있겠다. 본 실험에서는 수열합성에 의한 CeO2 입자 제조시 전구체에 따른 입자 특성 변화를 살펴보고, 

특히 수열합성 반응온도, 반응시간, 용액의 농도 등에 따른 생성 입자의 크기와 결정상, 비표면적 등을 

살펴보았다.  
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